
a 2005 0228 1 of 1 
 
Procedeu de înregistrare a informaţiei optice, care include iluminarea unei structuri în strat subţire de metal-
semiconductor necristalin, de exemplu nichel-As2S3 şi aplicarea ulterioară a unui câmp electric, caracterizat prin aceea 
că câmpul electric în structură se creează prin descărcare corona. 
 


